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Abstract  A vacuum evaporator is a primary device of the vacuum technology. It is mainly 
used for film manufacture of metal and metal oxide and is industrially useful for a 
semiconductor and electronic device manufacture. We adopt a vacuum evaporator in 
the physical experiment class opened for sophomore students in sciences for vacuum 
technical education in Aichi Institute of Technology. We reconsidered this device 
from an educational point of view and improved it as the apparatus that is easy to use, 
secure and superior in maintainability. 
 
                     
 
１．はじめに 


























































































 図 2 に従来装置の正面および側面からの外観を示す。
正面外観 (1) より、電源パネル、バルブ類が
側面外観 (2) より、真空ポンプや各部を連結するパイプ




























































































































































































                
 
 







した。図 7 (2) からわかるように、接続にクランプを用
いている。クランプの脱着は簡便であり、メンテナンス
に関わる作業性は著しく向上する。 
 (1) 改良前 (JIS 規格)   (2) 改良後
図 7 改良前後の配管
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